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S3500系列新概念的全方位粒徑分析儀

25年專業經驗

寬廣的測量範圍

 採用專利的三雷射光源，測量範圍寬達0.02-2,800μm
 固定多元偵測器配合三雷射光源，同步收集全範圍的散射光信號

高精密度

 獨家引進非球形顆粒的Mie理論校正因子
 內建常用物質光學數據，提高測試精密與準確度

友善的使用者介面

 新型迷你樣品循環系統，大幅減少操作所需有機溶劑，保護操作者安全

 親切的軟體操作介面，數據計算全自動

 軟體符合FDA電子報告規範

擴充升級彈性高

 除了傳統的溼式循環系統之外，另外有乾式進樣系統，轉換方便，操作簡易

 模組化設計，可依不同需求選購不同尺寸的樣品循環器、自動進樣器、樣品分散器等

MicrotracR S3500 系列
高速高效能的三雷射系統粒徑分析儀



三雷射系統

on-Axis plus Off Axis

on-Axis 

雷射軸向

S3500系列 產品規格

測量範圍：0.02 - 2,800μm

主機配置   溼式測量範圍(μm) 乾式測量範圍(μm)

基本型 Basic Range          0.7-1,000        0.7 -1,000

高階型 High Range        2.75-2,800      2.75 -2,800

標準型 Standard Range       0.24-1,400      0.24 -1,400

特殊型 Special Range       0.086-1,400     0.24 -1,400

擴展型 Extended Range       0.021-2,000     0.24 -2,000

增強型 Enhanced Range       0.021-2,800     0.24 -2,800

MicrotracR S3500 系列產品

簡易乾式進樣裝置

自動進樣裝置


